
　各位

　　NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします。
　尚，NUBICベンチャークラブ特別会員，一般会員にはすでにお知らせしています。

2001年07月09日開示日：

NUBIC知的財産情報開示

２点間測距における誤差低減装置表　　　題

電気・電子技術分野

測量装置適応製品

　トンネル内壁間，岩盤監視等，二点間の距離を長期にわたって継続的に高精度に測定す
る。

目　　　的

　本発明は，距離計の後端に先端が小さい球状のピンタイプの治具を取り付け，同じ直径の
半球状の凹みを有するアンカーピンとを組み合わせ，標点側をやや大きなプレートにすること
により，測定する面が凹凸であっても高い精度で測定することを可能とするものである。
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